Konsul RP w Chicago

DECYZJANR (, /2025
z dnia 30 kwietnia 2025 r.
w sprawie powolania obwodowej komisji wyborczej
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarzadzonych na dzien 18 maja 2025 r.

Na podstawie art. 183 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2025 r. poz. 365) postanawia sig, co nastepuje:

§1.

W celu przeprowadzenia wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych
na dzien 18 maja 2025 r., powotuje si¢ obwodowa komisje wyborcza, w obwodzie glosowania

nr 310, w skiad ktdrej wchodzg osoby wymienione w zalgczniku do niniejszej decyzji.

§2,

Sktad komisji podaje niezwlocznie do publicznej wiadomosci przez wywieszenie informacji
w siedzibie konsula RP i umieszczenie na stronie internetowej, a takze wywiesza si¢ w siedzibie

Komisji.

4 3.

Decyzja wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatacznik do decyzji nr 6 /2025
Konsula RP w Chicago
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 310, 3636 W Wolfram Street, Chicago, IL 60618, Stany
Zjednoczone Ameryki:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

KAZIMIERZ BOBROWSKI, kandydat zgtoszony przez Pelnomocnika Wyborczego
Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola
Nawrockiego, zam. Niles

LUCJAN MAJEWSKI, kandydat zgloszony przez Pelnomocnika Wyborczego
Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka
Jakubiaka, zam. Morton Grove

EWA MARIA BABCZYNSKA-KOCH, uzupetnienie sktadu (konsul), zam. Mount
Prospect

MICHAL MARCIN CZARNIK, uzupetnienie skfadu (konsul), zam. Algonquin
MONIKA KATARZYNA JANIK, uzupehienie skfadu (konsul), zam. Chicago
MALGORZATA STANISLAWA KWASNY, kandydat wskazany przez Konsula RP,
zam. Chicago

SZYMON LUKASZ MATUSIAK, uzupehienie skfadu (konsul), zam. Arlington
Heights

JADWIGA MARIA MIKOCEWICZ, uzupetnienie skiadu (konsul), zam. Chicago
WOICIECH POGORZELSKI, uzupetnienie sktadu (konsul), zam. Villa Park

10) KATARZYNA WESOLOWSKA, uzupelnienie skiadu (konsul), zam. Elk Grove

Village.



